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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 045

Nazwa wielkosci fizycznej Zak . Zdolnos¢ Kat. U .
i rodzaj przyrzadu pomiarowego akres pomiarowy pomiarowa CMC Lab. wagl
3. Wielkosci chemiczne
3.01 pH-metria
o pehametry (0+14) pH 0,01 pH ‘ S ‘ metoda elektryczna
(-2000 + 2000) mV 1mVv
3.02 konduktometria
o konduktometry 1 uS +2000 mS 0,11 % | S [ metoda elektryczna
6. Wielkosci geometryczne
6.01 dlugosé
o plytki wzorcowe klas 0, 1, 2 (0,5 +100) mm \/m“m S gc_lzie I, — wartos¢
mierzonaw m
e przyrzady suwmiarkowe: S
- suwmiarki (0 +150) mm 8 ym
- wysokosciomierze (0 +300) mm 11 ym
suwmiarkowe (0 + 600) mm 18 ym
(0 +1000) mm 29 ym
- gtebokosciomierze (0 +150) mm 8 um
suwmiarkowe (0 +300) mm 11 pm
(0 + 600) mm 18 pm
« mikrometry zewnetrzne (0 + 25) mm 1,0 pm S
(25 + 50) mm 1,5 pm
(50 + 75) mm 2,2 ym
(75 +100) mm 2,9 ym
(100 + 125) mm 3,5 um
(125 + 150) mm 4,1 pm
(150 + 175) mm 4,8 pym
(175 + 200) mm 5,5 um
(200 + 225) mm 6,2pym
(225 + 250) mm 6,8 um
(250 + 275) mm 7,5um
(275 + 300) mm 8,1 ym
o mikrometry wewnetrzne (5+ 30) mm 1,2 ym S
e czujniki cyfrowe o rozdzielczosci (0+12,7) mm 3,0 um S
0,01 mm (0 +25,4) mm 3,1 ym
(0 +50,8) mm 3,3um
« czujniki analogowe o wartosci (0+3)mm 4,0 pm S
dziatki elementarnej 0,01 mm (0 +10) mm 4,1 pm
(0 +50) mm 4,9 ym
o Srednicowki czujnikowe (0 +18) mm 6,0 ym S
z czujnikiem analogowym (18 + 160) mm 6,1 ym
o wartosci dziatki elementarnej
0,01 mm
o Srednicowki czujnikowe (0 +18) mm 9,1 um S
z czujnikiem cyfrowym (18 + 160) mm 9,1 ym
o rozdzielczosci 0,01 mm
e szczelinomierze (0,03 +2) mm 3,7 ym S
12. Sita i moment sity
12.01 sita
e maszyny wytrzymatosciowe do
préb statycznych,
- Sciskanie, rozciaganie (0,1+5)N 0,05 % S przy uzyciu
0,1 % P obciaznikéow
(5+1100) N 0,05 % S wzorcowych
0,1 % P
- Sciskanie (0,2 + 500) kN 0,12 % S,P przy uzyciu sitomierza
- rozcigganie (0,2 +100) kN 0,12 % S, P | wzorcowego klasy 0,5
- Sciskanie (1,1 +1500) kN 0,24 % S,P przy uzyciu sitomierza
- rozcigganie (1,1 +50) kN 0,24 % S, P | wzorcowego klasy 1
e sitomierze
- Sciskanie, rozciaganie (0,1+5)N 0,05 % S przy uzyciu
0,1 % P obciaznikéw
(5+1100) N 0,05 % S wzorcowych
0,1 % P
- $ciskanie (0,2 +100) kN 0,12 % S,P przy uzyciu sitomierza
- rozcigganie (0,2 +100) kN 0,12 % S, P | wzorcowego klasy 0,5
- Sciskanie (1,1 +100) kN 0,24 % S,P przy uzyciu sitomierza
- rozcigganie (1,1 +50) kN 0,24 % S, P | wzorcowego klasy 1
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 045
Nazwa wielkosci fizycznej Zak . Zdolnos¢ Kat. U .
i rodzaj przyrzadu pomiarowego akres pomiarowy pomiarowa CMC Lab. wagl
12.02 moment sity
e momentomierze, przetworniki (0,2 + 0,5) Nm 0,2 % S, P
momentu sity (0,5+1000) Nm 0,1 %
e klucze dynamometryczne, (1,2+2) Nm 0,82 % S, P
wkretarki dynamometryczne (2 +500) Nm 0,6 %
17. Cisnienie i préznia
17.01 cis$nienie
cisnienie absolutne (bezwzgledne)
- cis$nienie (czynnik gaz)
e cisnieniomierze elektroniczne (500 + 1100) hPa 0,22 hPa S
e cisnieniomierze sprezynowe
ci$nienie wzgledne
- cis$nienie (czynnik gaz)
« cisnieniomierze elektroniczne (-2450 + 2450) Pa 0,1 %p S gdzie p — wartos¢
e cisnieniomierze sprezynowe mierzona w Pa
o przetworniki ci$nienia (-0,1 + 2) MPa 0,024 %-p S gzie p — wartos¢
(-0,1 + 2) MPa 0,17 %p P mierzona w MPa
ci$nienie wzgledne
- cis$nienie (czynnik ciecz)
e cisnieniomierze elektroniczne (2 +70) MPa 0,024 %p S
* cisnieniomierze sprezynowe (2+70) MPa 0,25 %p P
o przetworniki ci$nienia
19. Temperatura
19.01 termometria elektryczna
e termometry elektryczne (w tym 0°C 0,3°C S
elektroniczne) (0,30 + 200) °C 0,3°C S
(200 +1100) °C 0,9 °C S
0°C 0,9 °C P
(0,30 + 200) °C 0,9 °C P
(200 + 650) °C 1,2°C P
« komory termostatyczne (30 +200) °C 0,5°C 2 S, P
i klimatyczne"
« termostaty cieczowe (30 +200) °C 0,5°C 2 S, P
o piece i kalibratory temperatury (30 +200) °C 0,5°C 2 S,P
(200 +1100) °C 1,3°c? S,P
e czujniki termoelektryczne z metali (30 +200) °C 0,4°C S
szlachetnych i nieszlachetnych (200 + 1100) °C 1,0 °C S
typu J, K, S
e czujniki termometrow (30 +200) °C 0,3°C S
rezystancyjnych
o wskazniki (mierniki) temperatury (-270 + 1760) °C ¥ 0,14°C S
(w tym regulatory temperatury, 0,3°C P
przetworniki temperatury, (-270 + 850) °C 3 0,06 °C S
symulatory temperatury) 0,2°C P
19.03 termometria radiacyjna
e pirometry (200 + 500) °C 3,5°C S

Wersja strony: A

Zdolnos¢ pomiarowa CMC stanowi niepewnos$¢ rozszerzong dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2, co
odpowiada poziomowi ufnosci ok. 95 %. Wartos¢ wyrazona w procentach dotyczy procentowego udziatu
wartosci wielkosci mierzonej. W pozostatych przypadkach CMC wyrazona jest w jednostkach wielkosci
mierzone;.

" Mozliwosé pomiaru z jednoczesng rejestracjg do dziewieciu punktéw.

2 Warto$¢ zdolnosci pomiarowej dotyczy pojedynczego punktu w przestrzeni pomiarowej obiektu.

¥ Wzorcowanie z zastosowaniem odpowiednich dokumentéw normatywnych lub innych, jednoznacznie
zidentyfikowanych w $wiadectwie wzorcowania.
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Zakres akredytacji Nr AP 045

Wykaz zmian

Zakresu Akredytacji Nr AP 045

Status zmian: wersja pierwotna — A

Dziat Akredytacji Laboratoriow Wzorcujacych

Zatwierdzam status zmian
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